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SLNECNE ZIARENIE - Hlavnd hrozba pre fasédu? RIESENIE - CT 76 SOLAR PROTECT s technolégiou UV Protect AKO TO FUNGUJE?

SInenEné iiurenie ie zdroiom dvoch hrozieb pre fusu’du: VYVinUli sme omietku Ceresit CT 76 UV Protect TeChn°|6gia ie zaloZend na UV pOhl(OVGEOCh alo-

ako riesenie problému ni¢ivého vplyvu pacoch volnych radikdlov, ktoré st aktivované slne¢nou energiou a kyslikom.

{ ! sineéného ziarenia. Stavaji sa nevidite/nym Stitom, ktory zabezpetuje bezpetnost omietky a tym

aj fasddy.
Volné radikaly Vystavenie UV ziareniv Kligéovym prvkom inovativnej omietky je novd technolégia UV Protect zalozend

na UV pohlcovacoch a lapacoch volnych radikdlov. Svetelné stabilizdtory Gcinne
bojujis s volnymi radikdlmi a ich nicivymi vplyvmi na povrch produkiu.

UV pohlcovage - absorbuji skodlivé UV 7iarenie ako filter na vasej fasdde. UV Pronln ecnl-
Vdaka UV pohlcovacom:

e Teplota fasddy je nizsia

e Omietka chrdni i vrstvy pod omietkou

TECHNOLOGY

Ceresit (T 76 obsahuje kombindciu kremika a elastomérovej disperzie, ktord
< % i (e o poskytuie Yynikuiﬁcu flexibilitu, vysoku droveii difuzie, odolnost a nizku
Co su volné radlkaly ; nasiakavost. Lapade volnych radikalov - ich ilohou je chrénif fasddu pred vtinka-
mi volnych radikdlov, ktoré niia polymérové viizhy v Struktire omietky. Lapace
volnych radikdlov zachytdvaji a deaktivujd volné radikdly pred dalsimi reak-
ciami veddcimi k degraddcii polyméru.

Vytvdraju sa v omietkovej vrstve
fotochemickym procesom pasobenim
sinecného Ziarenia a UV Ziarenia.

] CT76

Vdaka lapagom volnych radikdlov:

o * S chrdnené polymérové viizhy
T ﬁ:‘ Volné radikdly nicia polymérové viizby, Lapate volnych radikdlov sa aktivuji pésobenim svetla a kyslika a prispievaju e Poskodend polymérovd matrica sa regeneruje
ktoré ndsledne nedokdzu fixovaf k procesu samoliechy polymérovych viizieb vo vnitri Struktiry omietky. * Polymérovd viizby s silné a povrch omietky je utesneny

Molekula volnych radikilov ~ pigmenty vo svojej Struktire.
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